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I. Datos generales 
  

 

Nombre completo Miguel Paz Rodríguez 

Grado Licenciatura 

Programa (s) Académico (s) al que pertenece  Mantenimiento industrial y nanotecnología 

Nombre y número de Cuerpo Académico N/A 

Línea (s) Generales de Aplicación del 
Conocimiento que desarrolla 

N/A 

Distinciones (Sistema Nacional de 
Investigadoras e Investigadores, Sistema Estatal 
de Investigadores, Perfil PRODEP) 

         N/A                                     

Redes de vinculación N/A 

II. Clases impartidas (Del 2020 a la fecha) 

Institución Nivel educativo Materias impartidas Período Modalidad 

Universidad 
Tecnológica de 
Ciudad Juárez 

Licenciatura Ensayos destructivos, 
Gestión ambiental, 

Ensayos no destructivos, 
Física, Tribología, 

Seguridad y medio 
ambiente, 

Termodinámica, 
Estructura y propiedades 

de los materiales, 
Caracterización de 

nanoestructuras, Física 
para ingeniería, 

Incorporación de 
materiales, Química 

básica, Algebra lineal, 
Ciencias de los 

materiales, Electricidad y 
magnetismo, 

Caracterización de 
nanomateriales, Síntesis 

de materiales II, 
Semiconductores, 

Ingeniería de materiales, 
Integradora II, Mecánica 

Enero 2020 a 
diciembre 2025 

Presencial 

Información del docente y/o tutor 
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III. Congresos y estancias de investigación  

 Sexto simposio en ciencia e ingeniería de materiales-Guadalajara, México 2024 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Publicaciones (incluir DOI y/o liga de acceso) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de materiales, 
Caracterización de 

materiales,  

Centro Universitario 
Paso del Norte 

Licenciatura Control de procesos de 
manufactura, Algebra 
superior, Matemáticas 

financieras II, 
Matemáticas básicas, 

Ecuaciones diferenciales, 
Matemáticas, Ingeniería 

de planta, Química  

Septiembre 2025 a 
diciembre 2025 

Presencial 
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V. Patentes 

  

 

 

 

 


